1928-АННОТАЦИЯ

Разработанное учебное пособие адресовано студентам университета, проходящим подготовку по направлениям: 654100 «Электроника и микроэлектроника», 658300 «Нанотехнология» и 651700 «Материаловедение, технологии материалов и покрытий», по ниже следующим специальностям: 014100 «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы» (специализации: «Физика и технология микро и наноэлектроники», «Методы исследования и контроля микро и наноструктур»), 200100 «Микроэлектроника и твердотельная электроника» (специализации: 200102 «Полупроводниковые структуры и материалы электронной техники», 200107 «Электронные датчики»), 071000 «Материаловедение и технология новых материалов» (специализация 071015 – «Физическое материаловедение и технология новых материалов электронной техники») и 202100 «Нанотехнология в электронике», а так же магистрантам и аспирантам.
Успешное освоение материала предполагает знания по базовым курсам естественно-научного и обще-профессионального циклов инженерных специальностей. 
Пособие содержит следующие разделы:

1. Физические основы трансформации.
2. Микромеханические системы.
3. Наносистемы с трансформируемыми положением и состоянием   фрагментов.
4. Технологические основы и особенности создания НЭМС и МЭМС.
5. Механические свойства структур с пониженными размерностями.
6. Надёжность.
Задачи, упражнения (поясняющие графики и рисунки), список основной и дополнительной литературы, сведения об авторах.

